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摘要(译)

施加电磁能量以从而振荡气泡，然后声穿透该气泡以产生用于接收和分
析的回波(260)以提供气泡区域的成像。为了产生气泡，可以将能量施加
于造影剂的纳米微粒(232)，其所得的内部纳米或微米气泡在新颖的脉冲
技术下提供了更高的灵敏度，并且该纳米微粒可以在被激励之前渗透到
脉管系统(216)外部，从而提供脉管渗透性的量化和靶分子的递送。该微
粒可以包括吸收和蒸发部分，如通过近红外激光器的照射(204)使得气泡
发生相变。可以响应于被激活造影剂的超声询问(220)而发生回波，并伴
随着具有持续性处理的脉冲反转、功率调制或造影脉冲序列成像。可以
将造影剂与基于微泡的超声造影剂混合以便于气泡激活的定时。
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